
国立大学法人東京工業大学における契約に関する公表の基準に基づき、下記のとおり公表する。
*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

(1)工事、製造の請負契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由

シリコンチップ上パッチアンテナ 1式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成24年1月13日 神奈川県横浜市中区花咲町２－８２ シーマ電子株式会社 3 一般競争 - 6,258,000 -

契約金額（円）



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由

Advanced Engineering Materials V.13 外444点 附属図書館 1 大岡山 平成23年4月1日 東京都品川区東品川4-13-14 丸善株式会社 4 随意契約 － 72,164,170 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））

Accreditation and Quality Assurance V.16 外718点 附属図書館 1 大岡山 平成23年4月1日 東京都目黒区下目黒3-7-10 株式会社紀伊國屋書店 　東京営業本部 4 随意契約 － 90,637,882 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））

European Journal of Human Genetics 19(1-12) 外5点 附属図書館 1 大岡山 平成23年4月1日 東京都港区東麻布2-17-12 ユサコ株式会社 4 随意契約 － 10,187,406 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））

高周波混載集積回路構成技術LSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年4月1日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 13,020,000 －

精密インピーダンスアナライザ　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年4月15日 東京都八王子市高倉町9番1号 アジレント・テクノロジー株式会社 3 一般競争 － 5,217,555 －

シリコンインクおよびシリコン量子ドット太陽電池開発システム 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年4月25日 東京都渋谷区恵比寿２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 22,942,500 －

高繰り返し時系列OHラジカルCHラジカル同時平面レーザ誘起蛍光計測用
レーザシステム

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年4月25日 東京都千代田区丸の内３－３１ 西華産業株式会社 3 一般競争 － 59,430,000 －

高周波プラズマ質量分析装置　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年4月25日 東京都文京区音羽１－１８－１０ アドバンテック東洋株式会社 3 一般競争 － 14,941,500 －

無冷媒希釈冷凍機　一式 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年5月10日 東京都江東区富岡2-11-6 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 3 一般競争 － 50,400,000 －

単結晶Ｘ線構造解析装置（据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年5月11日 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９ ブルカー・エイエックスエス株式会社 3 一般競争 － 41,832,000 －

紫外可視近赤外分光光度計一式 一式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年5月13日 東京都八王子市石川町2367－5 日本分光株式会社 3 一般競争 － 3,980,550 －

グローブボックスシステム（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年5月13日 埼玉県和光市本町６－３２ 株式会社ブライト 3 一般競争 － 5,764,500 －

新図書館事務用書庫等　一式（搬入据付等含む） 1式 附属図書館 1 大岡山 平成23年5月17日 東京都目黒区下目黒６－１６－１２ 合資会社　福屋商店 3 一般競争 － 7,238,700 －

表面形状測定装置　1式（搬入・据付・調整費含む） 1式
グローバルエッジ研究
院

1 大岡山 平成23年5月19日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 4,735,500 －

マイクロ波信号発生器　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月19日 東京都渋谷区恵比寿２－１１－６ 荒木電機工業株式会社 3 一般競争 － 3,275,790 －

ピコ秒半導体レーザ　　一式　（搬入・据付・調整含む） 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年5月19日 静岡県浜松市東区市野町１１２６－１ 浜松ホトニクス株式会社 3 一般競争 － 3,700,725 －

リサイクル分取ＨＰＬＣシステム（据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年5月20日 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 日本分析工業株式会社 3 一般競争 － 6,142,500 －

ゼータ電位粒度分布測定装置　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年5月24日 東京都千代田区鍛治町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 9,996,000 －

地磁気全磁力測定装置 2台 火山流体研究ｾﾝﾀｰ 1 大岡山 平成23年5月26日 東京都武蔵村山市榎 3-25-1 有限会社テラテクニカ 3 一般競争 － 3,486,000 －

基板加熱機構ロードロックシステム（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年5月27日 大阪府大阪市住之江区北加賀屋４－３－２４ 誠南工業株式会社 3 一般競争 － 5,999,700 －

高精度安定同位体比質量分析システム 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年5月27日 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９　Ｃ棟２階 サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 3 一般競争 － 72,817,500 －

卓上電子顕微鏡装置　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年5月27日 東京都足立区千住宮元町１３－１３ アドバンテック東洋株式会社  東京営業所 3 一般競争 － 10,249,050 －

高周波混載集積回路構成技術LSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月27日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 13,020,000 －

ナノ秒波長可変OPOレーザー　１式（搬入・据付・調整費含む） 1式
グローバルエッジ研究
院

1 大岡山 平成23年5月30日 東京都江戸川区西葛西６－１８－１４ 株式会社　東京インスツルメンツ 3 一般競争 － 7,993,125 －

MIMO伝搬計測用無線回路（搬入・調整等含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月30日 東京都大田区多摩川２－１３－２４ 株式会社　光電製作所 3 一般競争 － 8,179,500 －

多元薄膜蒸着装置 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月31日
東京都立川市曙町２－８－３
新鈴春ビル６階

日本電子株式会社　東京支店 3 一般競争 － 10,920,000 －

分光エリプソメータ用高温ステージ（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年6月2日 京都府京都市南区吉祥院宮の東町２ 株式会社堀場製作所 3 一般競争 － 4,042,500 －

反応性イオンエッチング装置 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年6月3日 京都府京都市伏見区竹田藁屋町３６ サムコ株式会社 3 一般競争 － 14,962,500 －

グリーンレーザー（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年6月3日 東京都江東区東陽７－２－１４ コヒレント・ジャパン株式会社 3 一般競争 － 15,361,500 －

反応性イオンエッチング装置 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年6月3日 京都府京都市伏見区竹田藁屋町３６ サムコ株式会社 3 一般競争 － 14,962,500 －

ナノテンプレート作製装置（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年6月6日 茨城県つくば市東１－１－１ 株式会社ＳＩＪテクノロジ 3 一般競争 － 14,962,500 －

マイクロ・ナノパターン作製用マスクアライナー装置　一式（搬入・据付・調整
含む）

1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年6月7日 東京都港区芝公園２-８-１ ミカサ株式会社 3 一般競争 － 5,959,590 －

熱式ナノインプリント装置　（搬入・据付・調整等含む）　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年6月8日 長野県松本市笹賀5652番地83 エンジニアリングシステム株式会社 3 一般競争 － 3,601,500 －

契約金額（円）



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

薄膜生成装置（搬入・据付・調整含む）１式 一式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年6月10日 茨城県つくば市梅園2－23－29 株式会社ケーサイエンス 3 一般競争 － 4,483,500 －

高反応性物質合成装置　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年6月13日 埼玉県和光市本町6－32 株式会社ブライト 3 一般競争 － 8,925,000 －

ソーラーシュミレータ（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年6月15日 東京都渋谷区恵比寿２－１１－６ 荒木電機工業株式会社 3 一般競争 － 4,147,500 －

フェムト秒レーザーシステム（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年6月17日 埼玉県越谷市南越谷５－１５－３ プネウム株式会社 3 一般競争 － 14,994,000 －

ナノ流体観察用背面照射型EM-CCDカメラシステム装置　一式（搬入・据付・
調整含む）

1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年6月21日 東京都新宿区西新宿３－２０－２ オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 3 一般競争 － 5,566,050 －

16段ＢＴＢシステム　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年6月21日 東京都八王子市椚田町１２１５ 三喜電機株式会社 3 一般競争 － 21,000,000 －

積層薄膜作成クラスター装置用プロセス設備 １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年6月23日 東京都千代田区神田東松下町１２ 株式会社エイコー 1 政府調達 － 49,980,000 －

高速エラーレート測定システム（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年6月24日 東京都渋谷区恵比寿２－１１－６ 荒木電機工業株式会社 3 一般競争 － 35,999,250 －

補償コイル付3T高均一度マク゛ネット　１台（搬入・据付・調整含む） 1台 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年6月30日 東京都港区三田3－9－7ﾆｷｸﾞﾗｽﾋﾞﾙ8Ｆ 仁木工芸株式会社 3 一般競争 － 4,483,500 －

紫外線パルスレーザ－発振器（搬入・据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年6月30日 東京都江東区東陽７－２－１４ コヒレント・ジャパン株式会社 3 一般競争 － 8,190,000 －

視線計測装置（据付・調整含む） １式 精密工学研究所 2 すずかけ台 平成23年6月30日 東京都港区高輪３－４－１３ トビー・テクノロジー・ジャパン株式会社 3 一般競争 － 3,570,000 －

断熱型熱量計 １式 精密工学研究所 2 すずかけ台 平成23年6月30日 宮城県仙台市太白区富沢４－８－２９ 株式会社東栄科学産業 1 政府調達 － 30,177,000 －

ナノバブル生成装置（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年6月30日 広島県福山市新涯町６丁目１０－５ 株式会社協和機設 3 一般競争 － 3,675,000 －

脂質キュービック相（ＬＣＰ）微量文注装置（据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年7月1日 大阪府大阪市北区天満３－５－８ 株式会社アズバイオ 3 一般競争 － 10,232,491 －

超音波霧化材料塗布装置　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年7月5日
東京都新宿区荒木町１３－４住友不動産四谷ビル３
階

アルテック株式会社 3 一般競争 － 13,952,400 －

Ｍｏ用多層膜ミラー（搬入・据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年7月7日 東京都昭島市松原町３－９－１２ 株式会社リガク 3 一般競争 － 6,468,000 －

５００ＭＨｚ固体核磁気共鳴装置用
交差分極法マジックアングル回転装置（搬入・据付・調整含む）

1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年7月8日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 9,975,000 －

超小型真空アーク溶解装置1式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年7月14日
東京都江東区住吉1-19-1　ツインタワーすみとし住
吉館205号

株式会社サンバック 3 一般競争 － 3,360,000 －

東京工業大学すずかけ台キャンパスで使用する電気
契約電力6,300kw、年
間予定使用電力量
25,636,066kwh

すずかけ台キャンパス 2 すずかけ台 平成23年7月15日 東京都千代田区大手町２－６－３ JX日鉱日石エネルギー株式会社 1 政府調達 － 398,155,999 －

多相アーク装置評価試験用プラズマトーチ ２本 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年7月19日 福井県福井市毛矢３－２－４ 轟産業株式会社 3 一般競争 － 5,250,000 －

ナノ秒時間分解分光測定装置（据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年7月20日 大阪府枚方市春日野２－４－３ 株式会社　ユニソク 3 一般競争 － 9,639,000 －

直接試料導入装置付質量分析計 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年7月22日 東京都渋谷区恵比寿西2-7-5 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 6,084,750 －

学内キャンパス間協調推進遠隔講義システム改修　一式（据付調整等含
む）

1式 学務部 1 大岡山 平成23年7月26日 東京都中央区銀座８－２１－１
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式
会社

3 一般競争 － 12,663,000 －

90nmCOMSプロセスLSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年7月28日 兵庫県神戸市中央区港島南町５－５－２ シリコンソーシアム株式会社 3 一般競争 － 8,484,000 －

高周波混載集積回路構成技術LSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年7月28日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 14,070,000 －

90nmCOMSプロセスLSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年7月28日 兵庫県神戸市中央区港島南町５－５－２ シリコンソーシアム株式会社 3 一般競争 － 8,484,000 －

高周波混載集積回路構成技術LSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年7月28日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 14,070,000 －

高性能ハンディタイプ赤外線カメラ 1台 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年7月29日 東京都中央区京橋2－4－12 日本バーンズ株式会社 3 一般競争 － 4,504,500 －

ウェハ洗浄装置 1式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年7月29日 東京都中央区勝どき3-6-9 株式会社菱光社 3 一般競争 － 21,329,700 －

分析透過型電子顕微鏡システム １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年7月29日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 69,300,000 －

電圧分割器付光電子増倍管 100本 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年7月29日 静岡県浜松市東区市野町1126-1 浜松ホトニクス株式会社 3 一般競争 － 6,688,500 －

ナノ流体解析用パルスNMR装置一式（搬入・据付・調整含む） 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年7月29日 東京都新宿区高田馬場４-３９-７ アステック株式会社 3 一般競争 － 13,650,000 －

卓上アルミフード（据付・調整含む） ２台 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年8月3日 愛知県名古屋市守山区元郷２－１０７ 理科研株式会社 3 一般競争 － 6,115,200 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

高速パルス電圧駆動型電気特性評価システム 一式（搬入・据付・調整含
む）

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月3日 東京都八王子市高倉町9番1号 アジレント・テクノロジー株式会社 3 一般競争 － 16,927,575 －

太陽電池電流電圧特性マッピング装置　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月3日 大阪府大阪市天神橋三丁目6番24号 株式会社三ツワフロンテック 3 一般競争 － 12,967,500 －

非抵抗/ホール測定システム　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月3日 東京都中央区八重洲１－１－６ 株式会社東陽テクニカ 3 一般競争 － 14,112,000 －

高真空プローパー　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月3日 東京都中央区八重洲１－１－６ 株式会社東陽テクニカ 3 一般競争 － 15,996,750 －

制御雲台付三脚　１式　外１点（据付・調整含む） １式 精密工学研究所 2 すずかけ台 平成23年8月4日 神奈川県川崎市高津区二子６－１０－１０ 株式会社昭特製作所 3 一般競争 － 7,288,050 －

超音波送受信装置　一式  （搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月4日 神奈川県横浜市南区中村町１－１－１４ ジャパンプローブ株式会社 3 一般競争 － 3,307,500 －

電子描画装置停電対策装置（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年8月8日 東京都八王子市元横山町３－７－６ 株式会社エリオニクス 3 一般競争 － 3,675,000 －

東京工業大学講義室机・椅子　一式（搬入・設置等含む） 一式 学務部 1 大岡山 平成23年8月8日 東京都品川区大井１－５３－９ 株式会社　マルエー 3 一般競争 － 5,353,950 －

 有機溶媒精製ユニットKO-DHDO-011式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年8月10日 東京都文京区本駒込5-2-10 株式会社髙長 3 一般競争 － 3,682,350 －

超音波流向流速計　２式　（搬入・据付・調整含む） 2式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年8月10日 大阪市西区本田３丁目２－１８ 株式会社ハイドロシステム開発 3 一般競争 － 3,113,250 －

極低温冷却・加熱機構組込マイクロプローブ＆チャンバシステム 1式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年8月18日 東京都三鷹市上連雀３－５－８ 理工貿易株式会社 3 一般競争 － 3,244,500 －

多相アーク輝度解析システム（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年8月18日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 8,954,961 －

自動比表面積/細孔分布測定装置（搬入・据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年8月22日 大阪府豊中市原田中１－９－１ 日本ベル株式会社 3 一般競争 － 4,559,100 －

Ｎｄ：ＹＡＧレーザー（搬入・据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年8月22日 東京都江戸川区西葛西６－１８－１４ 株式会社東京インスツルメンツ 3 一般競争 － 4,811,100 －

高速波形データ収集システム（搬入・調整含む） 7式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年8月24日 東京都品川区西五反田1-31-1 英和株式会社　東京営業所 3 一般競争 － 4,200,000 －

ナノ秒波長可変レーザー（据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月24日 東京都江戸川区西葛西６－１８－１４ 株式会社　東京インスツルメンツ 3 一般競争 － 7,100,520 －

自記式クロロフィル濁度計　他　６点　１式（搬入・据付・調整含む） 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年8月25日 東京都台東区蔵前２－１７－４ ＪＦＥアドバンテック株式会社 3 一般競争 － 14,994,000 －

ガスクロマトグラフ質量分析計（搬入・据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年8月26日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 11,991,000 －

作用スペクトル測定システム（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年8月26日 東京都八王子市高倉町４－８ 分光計器株式会社 3 一般競争 － 9,933,000 －

円二色性分散計（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年8月26日 東京都八王子市石川町２９６７－５ 日本分光株式会社 3 一般競争 － 6,497,400 －

MIIMO伝送・伝搬計測用高安定度無線回路（搬入・調整等含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月26日 東京都大田区多摩川２－１３－２４ 株式会社　光電製作所 3 一般競争 － 11,770,500 －

日本電子株式会社製　走査型電子顕微鏡JSM-7001F用　アクティブ磁場
キャンセラーシステム一式

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月30日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 4,725,000 －

MIMO伝搬計測用ベースバンド処理回路 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月31日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 1 政府調達 － 25,840,500 －

MIMO伝送用ベースバンド処理回路　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月31日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 1 政府調達 － 31,290,000 －

三相不平衡・電圧低下模擬電源装置　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年9月9日 東京都台東区上野５－１４－１２ 日本電計株式会社 3 一般競争 － 9,922,500 －

表面形状測定装置 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年9月12日 東京都中央区日本橋本町2-1-6 ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 5,197,500 －

イメージインテンシファイアユニット 1式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年9月14日 静岡県浜松市東区市野町1126-1 浜松ホトニクス株式会社 3 一般競争 － 4,628,400 －

２次元液体クロマトグラフ質量分析装置（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年9月16日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 14,994,000 －

有機金属化合物合成装置（据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年9月16日 埼玉県和光市本町６－３２ 株式会社ブライト 3 一般競争 － 7,044,975 －

ろ過乾燥器　１式（搬入・据付・調整含む） １式 産学連携推進本部 1 大岡山 平成23年9月16日 山口県山口市小郡下郷２１８９ 株式会社　山産 3 一般競争 － 5,239,500 －

高分解能核磁気共鳴スペクトル測定装置 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年9月22日 神奈川県横浜市神奈川区守屋町3-9 ブルカー・バイオスピン株式会社 3 一般競争 － 94,282,650 －

超臨界二酸化炭素メッキ実験装置（据付・調整含む） １台 精密工学研究所 2 すずかけ台 平成23年9月29日 東京都八王子市中野山王１－６－６ ビジョン開発株式会社 3 一般競争 － 39,900,000 －

電流電圧分布測定装置用特性評価装置 一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年9月29日 大阪府大阪市天神橋三丁目6番24号 株式会社三ツワフロンテック 3 一般競争 － 7,486,500 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

高周波混載集積回路構成技術LSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年9月29日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 13,020,000 －

真空型グローブボックス　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年9月29日 東京都北区滝野川３－８４－２ 株式会社十條合成化学研究所 3 一般競争 － 4,482,240 －

PLIFシステム　１式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年9月30日 東京都千代田区丸の内３－３－１ 西華産業株式会社 3 一般競争 － 25,859,295 －

小型二段圧延機　1式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年9月30日 東京都葛飾区西新小岩４－２８－１５ 株式会社大東製作所 3 一般競争 － 8,820,000 －

大容量データ高速記録基板 １式
バイオ研究基盤支援総
合センター

2 すずかけ台 平成23年9月30日 埼玉県さいたま市浦和区岸町７－６－１３ 株式会社テクノスコープ 3 一般競争 － 4,738,125 －

熱分析装置　１式（搬入・据付・調整含む） １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年9月30日 東京都昭島市松原町３－９－１２ 株式会社リガク 3 一般競争 － 9,492,000 －

高速電流測定システム（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年10月3日 東京都八王子市高倉町９－１ アジレント・テクノロジー株式会社 3 一般競争 － 9,999,990 －

ゲノム解析支援パイプライン・ゲノムビューワシステム（セットアップ調整含
む）

１式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年10月4日 東京都港区浜松町２－４－１ 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 3 一般競争 － 7,350,000 －

リサイクル分取ＨＰＬＣシステム（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年10月5日 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 日本分析工業株式会社 3 一般競争 － 6,095,250 －

超高真空新型有機薄膜太陽電池製造装置　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年10月5日 茨城県つくば市二の宮１－１６－１０ 株式会社アールデック 3 一般競争 － 9,439,500 －

デスクトップＸ線回折装置（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年10月7日 東京都昭島市松原町３－９－１２ 株式会社リガク 3 一般競争 － 5,157,600 －

ナノ粒子解析システム（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年10月7日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 4,998,000 －

触針式微細形状測定機　１式　（搬入・据付・調整含む） １式 ｸﾞﾘｰﾝｾﾝｻPJ 1 大岡山 平成23年10月9日 東京都千代田区外神田６－１３－１０ 株式会社小坂研究所 3 一般競争 － 3,738,000 －

全有機体炭素計（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年10月11日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 3,752,700 －

株式会社エイコー・エンジニアリング社製プラズマＣＶＤ製膜装置(発電層製
膜用）ＥＰＣＶＤ－５００Ｓ　一式

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月12日 東京都千代田区神田東松下町１２ 株式会社エイコー 1 政府調達 － 92,820,000 －

株式会社エイコー・エンジニアリング社製多元薄膜作製装置　ＥＷ－１０/ＣＩ
Ｓ　一式

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月12日 東京都千代田区神田東松下町１２ 株式会社エイコー 1 政府調達 － 38,997,000 －

株式会社エイコー・エンジニアリング社製プラズマＣＶＤ製膜装置(発電層製
膜用）ＥＰＣＶＤ－５００Ｓ　一式

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月12日 東京都千代田区神田東松下町１２ 株式会社エイコー 1 政府調達 － 92,820,000 －

株式会社エイコー・エンジニアリング社製多元薄膜作製装置　ＥＷ－１０/ＣＩ
Ｓ　一式

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月12日 東京都千代田区神田東松下町１２ 株式会社エイコー 1 政府調達 － 38,997,000 －

６００ＭＨｚ ＮＭＲ用４mm低周波ＭＱＭＡＳプローブ（据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年10月17日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 8,400,000 －

ミリ波用高速ベースバンド信号処理回路一式（搬入・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月19日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 5,911,500 －

表面形状測定装置（据付・調整含む） １式 像情報工学研究所 2 すずかけ台 平成23年10月21日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 5,193,300 －

ツインレーザ型有機フラックス製膜装置（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年10月21日 大阪府大阪市阿倍野区昭和町１－１６－４ 株式会社パスカル 3 一般競争 － 6,646,500 －

電気化学測定システム １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年10月24日 東京都中央区八重洲１－１－６ 株式会社東洋テクニカ 3 一般競争 － 9,979,200 －

形状測定レーザマイクロスコープ（搬入・据付・調整等含む） １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月24日 大阪府大阪市東淀川区東中島１－３－１４ 株式会社キーエンス 3 一般競争 － 7,507,500 －

ガス循環精製装置（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年10月27日 大阪府摂津市鳥飼本町５－９－８ 株式会社美和製作所 3 一般競争 － 3,354,750 －

ガス循環精製装置（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年10月27日 大阪府摂津市鳥飼本町５－９－８ 株式会社美和製作所 3 一般競争 － 4,200,000 －

グローブボックスシステム（据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年10月28日 山梨県甲州市勝沼町山１４６３ 山八物産株式会社 3 一般競争 － 6,300,000 －

イオンエッチング装置（据付・調整含む） １式 像情報工学研究所 2 すずかけ台 平成23年10月31日 東京都八王子市元横山町３－７－６ 株式会社エリオニクス 3 一般競争 － 13,650,000 －

自動結晶化観察装置用紫外光源　１台　外１点（据付・調整含む） 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月2日 愛知県名古屋市守山区元郷２－１０７ 理科研株式会社 3 一般競争 － 16,936,500 －

90nmCOMSプロセスLSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月9日 東京都台東区台東１－５－１ 凸版印刷株式会社 3 一般競争 － 4,132,800 －

電界放出形走査電子顕微鏡（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月9日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 14,994,000 －

再生増幅器用励起レーザー　１式　外１点（据付・調整含む） 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月10日 東京都目黒区中目黒４－６－１ スペクトラ・フィジックス株式会社 3 一般競争 － 8,494,605 －

分光蛍光光度計（据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成23年11月10日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 4,672,920 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

磁性体熱電効果測定用４KGM冷凍機 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年11月11日 大阪府大阪市阿倍野区昭和町1-16-4 株式会社パスカル 3 一般競争 － 3,570,000 －

デュアル　チャンネル　クロロフィル蛍光測定器　　　　１台　外２点（搬入・据
付・調整含む）

バイオ研究基盤支援総
合センター

2 すずかけ台 平成23年11月15日 千葉県市川市南大野１－４４－１４ ナモト貿易株式会社 3 一般競争 － 5,250,000 －

並列分散処理用サーバーマシン ２０台 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年11月15日 東京都千代田区岩本町３－１１－６ ティーモステクノロジック株式会社 3 一般競争 － 3,654,000 －

ダイヤモンド合成用プラズマCVD装置　一式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月17日 東京都昭島市武蔵野３－２－２０ アリオス株式会社 3 一般競争 － 9,754,500 －

高周波混載集積回路構成技術LSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月18日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 14,070,000 －

藻類ゲノム網羅解析システム １式
バイオ研究基盤支援総
合センター

2 すずかけ台 平成23年11月18日 東京都文京区向丘１－９－２２ 株式会社藤本理化 1 政府調達 － 40,262,985 －

リサイクル分取ＨＰＬＣ（搬入・据付・調整含む）1式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月21日 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 日本分析工業株式会社 3 一般競争 － 6,189,750 －

高感度ＥＭ－ＣＣＤカメラ（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月21日 東京都千代田区有楽町１－１２－１ 株式会社ニコンインステック 3 一般競争 － 3,979,999 －

圧電体特性評価用原子間力顕微鏡（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年11月21日 東京都中央区八重洲１－１－６ 株式会社東陽テクニカ 3 一般競争 － 14,999,250 －

太陽電池製造装置（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年11月21日 大阪府摂津市鳥飼本町５－９－８ 株式会社美和製作所 3 一般競争 － 14,992,750 －

リサイクル分取ＨＰＬＣ（搬入・据付・調整含む）1式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月21日 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 日本分析工業株式会社 3 一般競争 － 6,189,750 －

パーソナル新型シーケンサー（搬入・据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月22日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 12,600,000 －

旋光計（ペルチェセルホルダオプション付） 1台 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年11月24日 東京都八王子市石川町2967-5 日本分光株式会社 3 一般競争 － 3,677,100 －

地域オンデマンドアンケート管理システムの改良　一式 1式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月28日 神奈川県横浜市鶴見区小野町75番地1 株式会社パイケーク 3 一般競争 － 3,045,000 －

「フェロシアン化鉄配合吸着凝集沈澱剤を使用した放射能汚染水浄化システ
ムの研究」に伴う「フェロシアン化鉄配合吸着凝集剤イオンリアクションN
（360kg），及び人工セラミックス配合吸着凝集剤イオンリアクションN（360kg）」

1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年11月28日 埼玉県さいたま市南区白幡３-１０-１１ 特定非営利活動法人再生舎 4 随意契約 － 3,213,000 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会計規
程第33条第1項第1号））

量子収率測定装置（搬入・据付・調整含む）1式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月29日 静岡県浜松市東区市野町１１２６－１ 浜松ホトニクス株式会社 3 一般競争 － 4,987,500 －

ﾌｨﾙﾑ作成押出成形装置　１式（搬入・据付・調整含む） 1式 ｸﾞﾘｰﾝｾﾝｻPJ 1 大岡山 平成23年11月30日
京都府京都市左京区修学院犬塚12番１
ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ修学院Ⅱ-210

ユニテスト株式会社 3 一般競争 － 9,450,000 －

光触媒反応評価装置（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年11月30日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 9,996,000 －

スイッチボックス（据付・調整含む） ２台 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年11月30日 東京都品川区南大井６－８－２ 株式会社東京測器研究所 3 一般競争 － 3,843,000 －

光触媒反応評価装置（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年11月30日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 9,996,000 －

クリーンドラフトチャンバー　1式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年11月30日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 5,445,300 －

高濃度オゾンガス対応圧力制御機構付真空チャンバー　一式 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月1日 東京都千代田区神田東松下町１２ 株式会社エイコー 3 一般競争 － 7,969,500 －

ベクトルネットワークアナライザ １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月1日 東京都渋谷区恵比寿２－１１－６ 荒木電機工業株式会社 1 政府調達 － 16,170,472 －

エネルギー分散型蛍光X線分析装置　一式（据付調整等含む） 一式 総合安全管理センター 1 大岡山 平成23年12月7日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 4,851,000 －

渦流探傷器　１式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月8日 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町一丁目１番１号 株式会社テクノ電子 3 一般競争 － 8,400,000 －

脱酸素・脱水分雰囲気制御装置（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年12月8日 神奈川県相模原市中央区上溝２１７９－２ 株式会社エイエルエステクノロジー 3 一般競争 － 5,145,000 －

細胞塊高解像度酸素濃度イメージング装置 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月9日 東京都江戸川区西葛西６－１８ー１４ 株式会社東京インスツルメンツ 1 政府調達 － 19,215,000 －

高濃度オゾンガス生成供給装置　一式 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月12日 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷４７３－３ SIサイエンス株式会社 3 一般競争 － 5,250,000 －

ガス循環精製装置（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月12日 大阪府摂津市鳥飼本町５－９－８ 株式会社美和製作所 3 一般競争 － 3,585,750 －

硫化物合成用光照射システム（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月12日 東京都江東区東陽７－２－１４ コヒレント・ジャパン株式会社 3 一般競争 － 10,552,500 －

リアルタイムPCRシステム（搬入・据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月12日 東京都文京区本郷２－１７－８ 日京テクノス株式会社 3 一般競争 － 4,488,750 －

90nmCOMSプロセスLSI試作　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月13日 兵庫県神戸市中央区港島南町５－５－２ シリコンソーシアム株式会社 3 一般競争 － 8,379,000 －

液浸透過プローブ付ポータブルFTIR 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年12月14日 東京都八王子市石川町２９６７－５ 日本分光株式会社 3 一般競争 － 5,979,750 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

デジタル・オシロスコープ（搬入・調整含む） 2式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月19日 東京都渋谷区恵比寿２－１１－６ 荒木電機工業株式会社 3 一般競争 － 3,199,980 －

全有機体炭素計 １式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月19日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 5,953,500 －

形状可変鏡システム（搬入・据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月19日 東京都文京区湯島３－１３－８ 光貿易株式会社 3 一般競争 － 3,664,500 －

背面照射型ＥＭーＣＣＤカメラ（据付・調整含む） ２式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月19日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 7,501,200 －

高速液体クロマトグラフィー（据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月19日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 4,420,500 －

超高温熱分析装置（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月20日 東京都昭島市松原町３－９－１２ 株式会社リガク 3 一般競争 － 9,975,000 －

大規模ゲノム情報解析用大容量メモリサーバ（据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月22日 東京都千代田区飯田橋４－８－１３ ＨＰＣテクノロジーズ株式会社 3 一般競争 － 4,578,000 －

大規模ゲノム情報解析用GPGPUクラスタシステム（据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月22日 東京都千代田区飯田橋４－８－１３ ＨＰＣテクノロジーズ株式会社 3 一般競争 － 9,891,000 －

断面試料作製装置　一式（据付調整等含む） 一式 技術部 1 大岡山 平成23年12月26日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 5,565,000 －

半溶融押出成形機　１式（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月27日 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１－２－４ 株式会社　ダイカスト用材工業所 3 一般競争 － 4,462,500 －

クリーンルーム（搬入・据付調整等含む） 1台 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年12月28日
東京都中央区築地５－６－１０
浜離宮パークサイドプレイス

株式会社ダルトン 3 一般競争 － 9,660,000 －

走査型プローブ顕微鏡アップグレード（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成23年12月28日 神奈川県横浜市神奈川区守屋町３－９ ブルカー・エイエックスエス株式会社 3 一般競争 － 6,300,000 －

超高真空多源同時スパッタリング装置（据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成23年12月28日 東京都稲城市大丸４２２－１ 株式会社スプリード 3 一般競争 － 15,750,000 －

省電力高性能実験サーバ群　一式（搬入・据付・調整含む） １式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成24年1月10日 東京都港区芝5-7-1 日本電気株式会社 3 一般競争 － 4,725,000 －

デジタルCCDカメラ １式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成24年1月10日 東京都千代田区猿楽町２－７－６－４Ｆ アンドール・テクノロジーPLC 3 一般競争 － 3,937,500 －

ガスクロマトグラフ質量分析計（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年1月13日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 8,820,000 －

半導体シーケンサーシステム（据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月13日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 14,962,500 －

ナノ構造材料表面測定装置 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年1月13日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 8,998,500 －

環境試験装置 １式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成24年1月13日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 6,993,000 －

サーベイメータ外（搬入、校正を含む） 一式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月16日 東京都文京区湯島１－７－１２ 株式会社　千代田テクノル 3 一般競争 － 7,128,450 －

高周波誘導結合プラズマ質量分析装置一式（搬入・据付・調整含む） 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月16日 東京都港区三田３－１３－１６ 西川計測株式会社 3 一般競争 － 14,994,000 －

フェニテックセミコンダクター㈱製　0.6μm　ファンドリープロセス １式 像情報工学研究所 2 すずかけ台 平成24年1月17日 岡山県井原市木之子町１５０ フェニテックセミコンダクター株式会社 4 随意契約 － 3,328,500 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））

エネルギーデバイス高精密流量制御システム（据付・調整含む） 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月17日
東京都千代田区一番町２２　神田土地建物一番町ビ
ル

日科機バイオス株式会社 3 一般競争 － 6,086,850 －

Yeast用小型培養装置　２式　外２点（搬入・据付・調整含む） フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年1月18日 東京都新宿区西五軒町６－１０ 株式会社バイオット 3 一般競争 － 6,772,500 －

透過型電子顕微鏡用画像処理装置（据付・調整含む） １式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月18日 東京都港区新橋１－２４－１４
株式会社　日立ハイテクノロジーズ　科学システム
二部

3 一般競争 － 11,907,000 －

干渉計真空型フーリエ変換赤外分光光度計システム　１式（搬入・据付・調
整含む）

１式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月18日 東京都八王子市石川町２９６７－５ 日本分光株式会社 3 一般競争 － 9,924,600 －

極多点地震観測装置　一式（搬入・据付・調整含む） １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年1月18日 東京都足立区扇３－１４－３４ 株式会社東京測振 3 一般競争 － 14,700,000 －

走査電子顕微鏡（搬入・据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月19日 東京都杉並区阿佐谷南１－１－５ 株式会社三友商行 3 一般競争 － 7,339,500 －

フーリエ変換赤外分光光度計（搬入・据付・調整含む） １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成24年1月19日 東京都八王子市石川町２９６７－５ 日本分光株式会社 3 一般競争 － 8,400,000 －

ガラス溶融炉及び、プラズマトーチ １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月19日 福井県福井市毛矢３－２－４ 轟産業株式会社 3 一般競争 － 28,350,000 －

ルミノ・イメージアナライザー（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年1月20日 東京都文京区本郷２－１７－８ 日京テクノス株式会社 3 一般競争 － 8,694,000 －

日本電子株式会社製透過電子顕微鏡JEM-2100F用
試料加熱２軸傾斜ホルダ

1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 3 一般競争 － 5,250,000 －

遮蔽体付ゲルマニウム半導体ガンマ線測定装置一式（搬入・据付・調整含
む）

1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 千葉県千葉市美浜区中瀬１－８ セイコー・イージーアンドジー株式会社 3 一般競争 － 12,249,300 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

高周波誘導結合プラズマ発光分光分析装置（搬入・据付・調整含む） 一式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都新宿区荒木町５番地　SEIビル四谷４F 中部科学機器株式会社 3 一般競争 － 7,077,000 －

環境試料中微量成分分離分取装置 一式（据付・調整含む） 一式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都港区三田３－１３－１６ 西川計測株式会社 3 一般競争 － 9,975,000 －

先端エネルギープラズマ分光解析装置 一式（据付・調整含む） 一式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都江戸川区西葛西6丁目18番14号 株式会社東京インスツルメンツ 3 一般競争 － 8,389,500 －

高速中性子スペクトロメータ（搬入・据付・調整含む）一式 一式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都福生市大字熊川1642番地26 応用光研工業株式会社 3 一般競争 － 4,725,000 －

電気化学測定システム（搬入・据付・調整含む） １式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都中央区八重洲１－１－６ 株式会社　東陽テクニカ 3 一般競争 － 9,979,200 －

先端エネルギー材料分析装置　一式 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都新宿区四谷４－２９－８ レニショー株式会社 3 一般競争 － 14,910,000 －

周辺環境可変型先端材料輸送特性評価装置　一式 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都中央区日本橋本町小舟町５－１ ナガセテクノエンジニアリング株式会社 3 一般競争 － 11,655,000 －

アルファ線スペクトル分析装置　１式 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都台東区浅草橋４－１９－８ キャンベラジャパン株式会社 3 一般競争 － 7,035,000 －

３Ｄ切削機　１式（搬入・据付・調整含む） １式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都台東区上野５－１４－１２ 日本電計株式会社 3 一般競争 － 3,134,250 －

液体シンチレータ検出装置　１式（搬入・据付・調整含む） １式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月20日 東京都千代田区岩本町１－７－１ 桑和貿易株式会社 3 一般競争 － 7,770,000 －

共焦点顕微鏡用培養装置　１式　外２点（搬入・据付・調整含む） フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年1月23日 神奈川県横浜市港北区新横浜３ー２３－３ アルテア技研株式会社 3 一般競争 － 4,863,600 －

アイトラッキング解析装置（搬入・据付・調整含む） 一式
社会理工学研究科社会
工学専攻

1 大岡山 平成24年1月25日 東京都港区高輪３－４－１３ トビー・テクノロジー・ジャパン株式会社 3 一般競争 － 8,736,000 －

先端エネルギー材料構造解析装置 一式（据付・調整含む） 一式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月25日 東京都昭島市松原町３－９－１２ 株式会社リガク 3 一般競争 － 6,195,000 －

ポータブルガンマ線スペクトロメータ 3台 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成24年1月25日 千葉県千葉市美浜区中瀬１－８ セイコー・イージーアンドジー株式会社 3 一般競争 － 7,560,000 －

卓上精密ラッピング・ポリッシングシステム
（搬入・据付・調整含む）

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年1月25日 神奈川県横浜市都築区川向町1360番地 日本エンギス株式会社 3 一般競争 － 4,095,000 －

スケーラブルクラウド型オブジェクトストレージ装置　一式 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成24年1月27日 東京都中央区晴海１－８－１２ ＳＣＳＫ株式会社 3 一般競争 － 14,992,950 －

ガス循環精製装置付き　２連式グローブボックス（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月30日 大阪府摂津市鳥飼本町５－９－８ 株式会社美和製作所 3 一般競争 － 9,499,350 －

レーザフラッシュ法熱測定装置（搬入・据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月30日 東京都杉並区阿佐谷南１－１－５ 株式会社三友商行 3 一般競争 － 13,629,000 －

没入型ヘッドマウントディスプレイ（搬入・据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月30日 東京都新宿区新宿１－１－１４ 旭エレクトロニクス株式会社 3 一般競争 － 3,990,000 －

情報生命演習用可搬計算システム（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月30日 東京都千代田区霞が関３－２－５ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3 一般競争 － 4,882,500 －

情報生命演習用計算サーバー（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年1月30日 東京都千代田区霞が関３－２－５ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3 一般競争 － 12,967,500 －

電界放出型走査電子顕微鏡（FE-SEM）EB描画システム（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年1月31日 東京都港区西新橋１－２４－１４ 株式会社日立ハイテクノロジーズ 3 一般競争 － 13,650,000 －

マルチキャンパス・コラボレーションシステム（据付・調整含む） １式
生命理工学研究科　総
合理工学研究科　情報
理工学研究科

１大岡山
2 すずかけ台

平成24年1月31日 東京都港区六本木５－１６－２０ 東通産業株式会社 3 一般競争 － 12,390,000 －

全有機体炭素計一式（搬入・据付・調整含む） 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年1月31日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 5,995,500 －

局所排気装置　３台　外４点（搬入・据付・調整含む） 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年1月31日
東京都中央区築地５－６－１０
浜離宮パークサイドプレイス１０階

株式会社　ダルトン 3 一般競争 － 7,245,000 －

東京工業大学すずかけ台地区Ｊ３棟建物スイッチ １式 すずかけ台地区事務部 2 すずかけ台 平成24年2月2日 東京都品川区東品川２－２－８ ネットワンシステムズ株式会社 3 一般競争 － 5,901,000 －

演習用レーザーイメージスキャナー（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月3日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 9,999,150 －

メカノマイクロプロセス室用空気調和設備（搬入・据付・調整含む） １式 精密工学研究所 2 すずかけ台 平成24年2月3日 東京都大田区池上４－３０－２ 株式会社豊工業 3 一般競争 － 6,646,500 －

演習用LED２色同時照明蛍光倒立型顕微鏡（据付・調整含む） １６式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月3日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 13,878,480 －

情報生命演習用モデリングソフトウェア（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月6日 東京都千代田区霞が関３－２－５ 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 3 一般競争 － 8,883,000 －

ＰＣサーバ　一式 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成24年2月8日
東京都中央区日本橋久松町４－７
日本橋エビスビル１階

株式会社　ＨＰＣテック 3 一般競争 － 9,118,200 －

ドラフトチャンバー（搬入・据付・調整含む） ２式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月9日 東京都中央区築地５－６－１０ 株式会社ダルトン 3 一般競争 － 5,775,000 －

高感度型示差走査熱量計（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年2月10日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 9,975,000 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

大規模ストレージシステム増設用ディスクドライブ（搬入・据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月10日 東京都千代田区飯田橋４－８－１３ ＨＰＣテクノロジーズ株式会社 3 一般競争 － 5,208,000 －

多地点多教室遠隔講義システム（据付・調整含む） １式
生命理工学研究科　総
合理工学研究科　情報
理工学研究科

１大岡山
2 すずかけ台

平成24年2月10日 東京都港区六本木５－１６－２０ 東通産業株式会社 3 一般競争 － 14,385,000 －

独国ライカバイオシステムズ・ヌフロス社製凍結ミクロトーム　CM３０５０SⅢ
型（搬入・据付・調整含む）

１式
バイオ研究基盤支援総
合センター

2 すずかけ台 平成24年2月10日 東京都文京区向丘１－９－２２ 株式会社藤本理化 3 一般競争 － 4,840,500 －

テラヘルツガスレーザーシステム 一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年2月10日 東京都杉並区高円寺南４－２６－１９ 有限会社イーオーアール 3 一般競争 － 34,828,500 －

次世代太陽電池用レーザ加工装置 一式 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年2月10日 東京都品川区西五反田７－２２－１７ TOCビル6階 NTN株式会社　精機商品事業部 3 一般競争 － 9,870,000 －

マイクロサンプリングシステム（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成24年2月10日 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２３－３ アルテア技研株式会社 3 一般競争 － 6,247,500 －

オートアナライザーモジュール 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成24年2月10日
大阪府大阪市西区江戸堀１－２５－７
江戸堀ヤタニビル１Ｆ

ビーエルテック株式会社 3 一般競争 － 4,273,500 －

手動ツイン光触媒用閉鎖循環反応システム（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成24年2月13日 千葉県千葉市花見川区幕張町５－１２４ 有限会社幕張理化学硝子製作所 3 一般競争 － 4,063,500 －

ワイパー付き自記式クロロフィル濁度計　他　５点　１式（搬入・据付・調整含
む）

1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成24年2月13日 東京都台東区蔵前２－１７－４
ＪＦＥアドバンテック株式会社
海洋・河川事業部長　　矢津　敏弘

3 一般競争 － 9,975,000 －

環境エネルギーイノベーション棟　多目的ホール　映像・音響システム　１式
（搬入・設置・調整含む）

1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年2月14日 東京都江東区新木場１－３－６ 株式会社　教映社 東京支店 3 一般競争 － 5,197,500 －

テラヘルツ波導入型顕微鏡用ケルビン顕微鏡　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年2月16日 東京都港区三田３－９－７ 仁木工芸株式会社 3 一般競争 － 6,667,500 －

細胞内パスウェイデータベースおよび解析ソフトウェア 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年2月16日 東京都渋谷区神宮前２－３４－１７ インフォコム株式会社 3 一般競争 － 3,150,000 －

段差･表面粗さ測定装置（搬入・据付・調整含む） 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年2月16日
東京都江東区富岡２－１１－６
ＨＡＳＥＭＡＮビル５Ｆ

ヤマト科学株式会社　東京支店 3 一般競争 － 5,565,000 －

全有機体炭素計　１式（搬入・据付・調整含む） 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成24年2月16日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 4,515,000 －

DNAシーケンサーシステムアップグレード（据付・調整含む） １式 ソリューション研究機構 2 すずかけ台 平成24年2月17日 東京都文京区本郷２－１７－８ 日京テクノス株式会社 3 一般競争 － 4,630,500 －

環境エネルギーイノベーション棟会議室用プロジェクター及びビデオ会議シ
ステム　１式　（搬入・設置・調整含む）

1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年2月17日 東京都中央区銀座８－２１－１
パナソニックシステム
ソリューションズジャパン株式会社

3 一般競争 － 3,213,000 －

高速液体クロマトグラフィー装置　（搬入・据付・調整含む） 1式 １式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成24年2月20日 東京都新宿区新宿１－１－１４ 旭テクネイオン株式会社 3 一般競争 － 4,060,000 －

会議資料閲覧システム １式 総務部 1 大岡山 平成24年2月20日 東京都品川区大井１丁目５３番９号 株式会社マルエー 3 一般競争 － 7,219,500 －

Pannoramic Deskデジタルスライド装置　（搬入・据付・調整含む） １式 学術国際情報センター 2 すずかけ台 平成24年2月23日 東京都千代田区鍛冶町１丁目８番６号　神田KSビル 株式会社 池田理化 3 一般競争 － 4,305,000 －

超遠心機システム（搬入・据付・調整含む） １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成24年2月24日 東京都千代田区岩本町２－１３－１１ 株式会社チヨダサイエンス 3 一般競争 － 3,367,770 －

フラグメント分子軌道法ソフトウェアおよび表示系の導入 1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年2月24日 東京都千代田区神田錦町２－３ みずほ情報総研株式会社 3 一般競争 － 3,150,000 －

原子間力顕微鏡（据付・調整含む） １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年2月27日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 4,499,250 －

東京工業大学大学院総合理工学研究科薬品保管庫（搬入・据付・調整含
む）

１式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月28日 愛知県名古屋市守山区元郷２－１０７ 理科研株式会社 3 一般競争 － 3,656,205 －

IP読取機能一体型ラウエカメラシステム（据付・調整含む） １式 精密工学研究所 2 すずかけ台 平成24年2月29日 宮城県仙台市太白区富沢４－８－２９ 株式会社東栄科学産業 3 一般競争 － 5,197,500 －

高性能・高生産性アプリケーションフレームワークによるポストペタスケール
高性能計算の実現実験用クラスタシステム 一式（搬入・据付・調整含む）

１式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成24年3月1日 東京都港区芝5-7-1 日本電気株式会社 3 一般競争 － 3,171,000 －

リーディングプログラムオープンオフィス他什器（据付・調整含む） １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年3月2日 東京都文京区本郷５－１－１３ 幸和商事株式会社 3 一般競争 － 5,355,000 －

マルチラベルプレートリーダー（据付・調整含む） １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年3月2日 東京都文京区本郷２－１７－８ 日京テクノス株式会社 3 一般競争 － 5,188,050 －

ヘリウムガス（純度99.995%以上） 8,000ｍ3
極低温物性研究セン
ター

1 大岡山 平成24年3月9日 東京都渋谷区渋谷１－９－８ 東京高圧山崎株式会社 1 政府調達 － 1,207.5 * －

東京工業大学すずかけ台地区入室管理システム（搬入・据付・配線・調整含
む）

４式 総合理工学研究科　他 2 すずかけ台 平成24年3月9日 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 東日本電信電話株式会社 3 一般競争 － 5,922,000 －

米国ｽﾘｰﾃﾞｨｰ・ｼｽﾃﾑｽﾞ社製　ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ　３Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ　ProJet HD3000　１
式

1式 教育推進室 1 大岡山 平成24年3月12日 東京都江東区東陽２－３－２５ 株式会社　内田洋行 4 随意契約 － 8,456,700 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会計規
程第33条第1項第1号））

共焦点レーザ走査型顕微鏡 １式 フロンティア研究機構 2 すずかけ台 平成24年3月16日 東京都新宿区西新宿３－２０－２ オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 1 政府調達 － 17,850,000 －

超高分解能固体NMRプローブシステム １式 資源化学研究所 2 すずかけ台 平成24年3月26日 東京都昭島市武蔵野３－１－２ 日本電子株式会社 1 政府調達 － 26,250,000 －

東京工業大学キャンパスイノベーション
センター(1F～6F)購入

１式 財務部 1 大岡山 平成24年3月30日 千葉市美浜区若葉2丁目12番地 独立行政法人国立大学財務・経営センター 4 随意契約 － 515,936,562 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会計規
程第33条第1項第1号））



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

（２）財産の購入契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

Advanced Engineering Materials V.14 外412点 附属図書館 1 大岡山 平成24年3月30日 東京都品川区東品川4-13-14 丸善株式会社 4 随意契約 － 70,155,077 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））

Acta Mathematica V.208-209 外481点 附属図書館 1 大岡山 平成24年3月30日 東京都目黒区下目黒3-7-10 株式会社紀伊國屋書店 　東京営業本部 4 随意契約 － 78,441,166 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））

European Journal of Human Genetics Vol.20(1-12) 外5点 附属図書館 1 大岡山 平成24年3月30日 東京都港区東麻布2-17-12 ユサコ株式会社 4 随意契約 － 11,204,342 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許さ
ない為（会計規程第33条第1項第1号））



(3)物品の借用契約

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由

Ｘ線ＣＴスキャナー装置　１式　賃貸借 一式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月23日 横浜市西区みなとみらい３－６－１ オリックス・レンテック株式会社 3 一般競争 － 13,504,219 * －

粒子径・分子量測定装置　１式　賃貸借 一式 理工学研）工学系 1 大岡山 平成23年6月24日 東京都港区西新橋2－15－12 日立キャピタル株式会社 3 一般競争 － 2,623,950 －

事務用パソコン ９０台 賃貸借 1式 総務部 1 大岡山 平成23年9月2日 東京都千代田区丸の内３－４－１ 日本電子計算機株式会社 3 一般競争 － 11,592,000 ** －

Ｘ線ＣＴスキャナー装置　１式　賃貸借 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月20日 横浜市西区みなとみらい３－６－１ オリックス・レンテック株式会社 3 一般競争 － 13,504,219 * －

教育用コンピュータシステム １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月14日 東京都港区芝浦１－２－１ ＮＴＴファイナンス株式会社 3 一般競争 － 462,735/月額 －

生体光・CTイメージング装置　１式賃貸借 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年3月29日 愛知県名古屋市守山区元郷２－１０７ 理科研株式会社 3 一般競争 － 月額  262,500 －

契約金額（円）

*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。
**を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。
（4）財産の売払契約 **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名競
争・随意契約の別

予定価格（円） 落札率 随意契約理由

ラボプラストミル（Ｃモデル）一式　外３点 １式 理工学研研究科（工学系） 大岡山 平成23年4月20日
東京都千代田区霞が関３－２－１霞ヶ関コモン
ゲート西館

帝人株式会社 3 一般競争 - 1,117,001 -

契約金額（円）



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

(6)上記以外（役務契約等） **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名
競争・随意契約

の別
予定価格（円） 落札率 随意契約理由

東京工業大学　大学院理工学研究科物性物理学専攻　藤澤研究室　研
究補助者派遣業務

1式
極低温物性研究セン
ター

1 大岡山 平成23年4月1日 兵庫県姫路市南駅前町100番パラシオ２ビル WDB株式会社 3 一般競争 － 5,336,100 * －

SciVerse ScienceDirectの利用 １式 附属図書館 1 大岡山 平成23年4月1日 オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ２９
エルゼビア・ビー・ブイ・サイエンス・アンド・テクノロ
ジー

4 随意契約 － 166,621,998 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

IEEEオンライン製品IELの利用 1式 附属図書館 1 大岡山 平成23年4月1日 東京都品川区東品川4-13-14 丸善株式会社 4 随意契約 － 9,363,184 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

東京工業大学（大岡山）グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設新営
実施設計業務（その１）

一式 施設運営部 1 大岡山 平成23年4月4日 東京都品川区東品川二丁目１番１１号 株式会社　梓設計 5 企画競争・公募 － 1,612,800 －

東京工業大学（大岡山）グリーンマテリアル・イノベーション拠点施設新営
設備実施設計業務（その１）

一式 施設運営部 1 大岡山 平成23年4月4日 東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目３４番１４号 株式会社　総合設備コンサルタント 5 企画競争・公募 － 2,205,000 －

TOEIC ＩＰテスト実施　１式 1式 学務部 1 大岡山 平成23年5月2日 東京都千代田区永田町２－１４－２ 財団法人　国際ビジネスコミュニケーション協会 4 随意契約 － 3,753,090 * －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許
さない為（会計規程第33条第1項第1号））

附属図書館図書資料等及び事務用物品類移転再配架作業　一式 1式 附属図書館 1 大岡山 平成23年5月13日 東京都港区東新橋１－９－３ 日本通運株式会社 3 一般競争 － 13,545,000 －

東京工業大学大学院理工学研究科人材派遣業務（有機合成・高分子合
成の補助）

１名 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月19日 東京都港区芝浦４－１６－２５ 株式会社　ＶＳＮ 3 一般競争 － 3,666,180 * －

図書館電子計算機システム移設作業　１式 1式 附属図書館 1 大岡山 平成23年5月20日 東京都新宿区揚場町１－１８ 株式会社　ＮＴＴデータ・アイ 3 一般競争 － 4,725,000 －

東京工業大学研究室作業環境測定業務　一式 1式 総合安全管理センター 99 全学 平成23年5月24日 東京都新宿区西新宿７－４－４ 都市環境整美株式会社 3 一般競争 － 3,373,650 －

メンタルヘルスカウンセリング業務　１式 1式 学務部 1 大岡山 平成23年5月25日
東京都中央区銀座３－１９－６ マルイト銀座
第３ビル８Ｆ

ピースマインド・イープ株式会社 3 一般競争 － 11,970,000 －

ＳＯＡＲＳ社会シミュレーション言語のロール編集機能改変 １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年5月27日 神奈川県横浜市鶴見区小野町７５－１ 株式会社パイケーク 3 一般競争 － 3,150,000 －

X線回折装置　外1点の移設作業 一式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月27日 東京都中央区日本橋本町２－１－６ ヤマト科学株式会社 3 一般競争 － 2,730,000 －

第4回エネルギーフォーラムにかかる会場、宿泊及び航空券手配等代行
業務

1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年5月30日
東京都港区西新橋２－１８－２
NKKビル８階

株式会社　ワールドクリエーション 3 一般競争 － 7,489,080 －

セキュリティゲートウェイ装置保守業務　一式 1式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成23年6月15日 東京都江東区豊洲1-1-1 株式会社ネットマークス 3 一般競争 － 3,591,000 －

超高速ゲノム配列解析システムにおける並列計算部の開発 １式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年6月15日 東京都文京区大塚１－５－２１ 株式会社　情報数理研究所 3 一般競争 － 10,799,250 －

加速器BNCTにおける発生放射線に関する計算　一式 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年6月20日 東京等港区芝浦１－２－３ 清水建設株式会社 3 一般競争 － 5,775,000 －

東京工業大学キャンパス共通認証・認可システムICカード発行委託業務 １式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成23年6月22日 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 東日本電信電話株式会社 3 一般競争 － 23,478,000 * －

並列分散処理用負荷分散ツールのMPIによる実装 1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年6月22日 東京都千代田区神田錦町2-3  竹橋スクエア みずほ情報総研株式会社 3 一般競争 － 3,045,000 －

国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区地下浄化供給業務 1式 すずかけ台地区事務部 2 すずかけ台 平成23年6月30日 東京都中央区銀座６－１５－１ 電源開発株式会社 3 一般競争 － 464,610,720 ** －

TOKYO TECH OCW/OCW-i 統合Webシステム追加開発について 1式 学務部 1 大岡山 平成23年7月14日 東京都港区愛宕１－６－８ 株式会社　アイ・シー・アイ 4 随意契約 － 8,610,000 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許
さない為（会計規程第33条第1項第1号））

東京工業大学生田住宅・藤が丘宿舎耐震補強設計業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成23年7月15日 東京都港区赤坂二丁目１０番１６号 オートマックスデザインワークス株式会社 3 一般競争 － 2,877,000 －

米国ライフテクノロジーズ社製　ＤＮＡアナライザ保守　１式 １式
バイオ研究基盤支援総
合センター

2 すずかけ台 平成23年7月20日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 3,738,000 －

HPCI先端ソフトウェア運用基盤の技術検討及び資料整備業務 1式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成23年7月29日 東京都港区芝5-7-1 日本電気株式会社 3 一般競争 － 9,450,000 －

東京工業大学の国際的知的財産に関する調査・検討　１式 １式 産学連携推進本部 1 大岡山 平成23年8月2日 東京都千代田区内幸町２－２－２ バテルジャパン株式会社 4 随意契約 － 5,775,000 －
契約の性質上競争を許さないため（契約の性質または、目的が競争を許
さない為（会計規程第33条第1項第1号））

東京工業大学　国際交流会館管理業務　一式 一式 国際交流会館 1 大岡山 平成23年8月8日 東京都港区東新橋２－１１－７ 東京警備保障株式会社 3 一般競争 － 17,514,000 ** －

宮城県鳴子周辺の広帯域MT法測定作業 1式 火山流体研究センター 5 草津 平成23年8月8日 東京都台東区池之端2-9-7 住鉱資源開発株式会社 3 一般競争 － 9,975,000 －

国立大学法人東京工業大学会計監査契約 １式 財務部 1 大岡山 平成23年8月11日  東京都千代田区内幸町2-2-3日比谷国際ビル 新日本有限責任監査法人 5 企画競争・公募 － 12,148,500 － 4 企画競争

宮城県鳴子周辺の広帯域MT法測定作業変更契約 1式 火山流体研究センター 5 草津 平成23年8月17日 東京都台東区池之端2-9-7 住鉱資源開発株式会社 4 随意契約 － 5,040,000 －
緊急の必要により、競争に付することができないとき。（契約の性質また
は、目的が競争を許さない為（会計規程第33条第1項第2号））

平成22年度財務諸表に関する官報公告掲載 1式 財務部 1 大岡山 平成23年8月18日 東京都北区豊島4-2-4 株式会社　朝陽会 4 随意契約 － 3,196,476 * －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

東京工業大学既設排ガス除害装置等点検・清掃業務　一式 一式 総合安全管理センター 1 大岡山 平成23年8月25日 東京都世田谷区等々力１－１９－１３ 有限会社　鈴木商会 3 一般競争 － 3,675,000 －

MIMO測定ソフトウェア開発 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年8月31日 神奈川県横浜市神奈川区金港町１－４ 東京エレクトロンデバイス株式会社 3 一般競争 － 11,445,000 －

先進エネルギー国際研究センター第二回シンポジウム報告記事体広告
の新聞掲載　１式

１式 ソリューション研究機構 1 大岡山 平成23年9月9日 大阪府大阪市中央区今橋１－６－２ 株式会社　日経広告 3 一般競争 － 5,733,000 －

契約金額（円）



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

(6)上記以外（役務契約等） **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名
競争・随意契約

の別
予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

東京湾・羽田周辺水域における流動-水質-底質結合型シミュレーションモ
デル構築の支援業務　一式

1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年9月20日
大阪府大阪市西区南堀江１－７－４パロスビル７
階

株式会社　ハイドロソフト技術研究所 3 一般競争 － 7,350,000 －

東京工業大学（戸田）艇庫新営その他設計業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成23年9月28日 東京都中央区日本橋本町三丁目４番７号 株式会社　教育施設研究所 5 企画競争・公募 － 22,680,000 －

ＴＳＵＢＡＭＥ２．０を用いたゲノム解析パイプラインの構築業務 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年9月29日 沖縄県那覇市西２－１６－３ アクシオヘリックス株式会社 3 一般競争 － 4,095,000 －

東京工業大学大岡山南１号館とりこわしその他設計業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成23年9月30日 東京都千代田区岩本町二丁目５番２号 株式会社　綜企画設計 3 一般競争 － 2,415,000 －

メタゲノムデータベースにおける注釈情報検索の高度化・データベース更
新

１式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年10月11日 東京都千代田区永田町２－１０－３ 株式会社三菱総合研究所 3 一般競争 － 3,990,000 －

東京工業大学大学院理工学研究科人材派遣業務（半導体デバイスの実
装・評価）　1名

1名 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月14日 東京都豊島区東池袋４－１４－１ 株式会社ティム・プラニング 3 一般競争 － 1,570,800 * －

東京工業大学大学院理工学研究科化学専攻人材派遣業務（実験補助
員）

1名 理工学研究科（理学系） 1 大岡山 平成23年10月20日 千葉県柏市旭町１－２－８ 株式会社　エンテックス 3 一般競争 － 2,184,000 * －

Ｘ線ＣＴスキャナー装置　１式　賃貸借 １式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年10月20日 横浜市西区みなとみらい３－６－１ オリックス・レンテック株式会社 3 一般競争 － 13,504,219 * －

東京工業大学STARサーチシステムの検索・表示・管理機能等の強化　一
式

一式 研究推進部 1 大岡山 平成23年10月21日 東京都港区北青山１－４－６ 株式会社　ピコラボ 3 一般競争 － 7,171,500 －

教務Webシステム構成機器保守　１式 一式 学務部 1 大岡山 平成23年10月25日 東京都千代田区飯田橋２－１８－４ 株式会社　大塚商会 3 一般競争 － 3,255,000 －

東京工業大学リサーチリポジトリシステムの登録・管理機能の強化業務
一式

一式 附属図書館 1 大岡山 平成23年10月27日 東京都港区北青山１－４－６ 株式会社　ピコラボ 3 一般競争 － 7,612,500 －

東京工業大学建築設備定期検査報告及び特殊建築物等定期調査報告
業務

一式 施設運営部 1 大岡山 平成23年11月4日 東京都千代田区三崎町二丁目２１番２号 株式会社　光和 3 一般競争 － 5,754,000 －

Physisステンシルフレームワーク実行環境拡張の開発　一式 1式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成23年11月11日
東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエ
ストタワー18階

株式会社ﾌｨｯｸｽﾀｰｽﾞ 3 一般競争 － 9,450,000 －

変形鏡制御ソフトウエア開発 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月22日 東京都千代田区鍛冶町１－８－６ 株式会社池田理化 3 一般競争 － 4,961,250 －

福島県いわき市周辺MT法測定作業 1式 火山流体センター 5 草津 平成23年11月24日 東京都台東区池之端2-9-7 住鉱資源開発株式会社 3 一般競争 － 2,467,500 －

超高速ゲノム配列解析システムにおける並列計算部の開発および解析
状況の可視化

1式 情報理工学研究科 1 大岡山 平成23年11月24日 東京都豊島区東池袋４－２１－１ 株式会社　情報数理バイオ 3 一般競争 － 9,093,000 －

「フェロシアン化鉄配合吸着凝集沈澱剤を使用した放射能汚染水浄化シ
ステムの研究」に伴う，「汚染水浄化処理プラント（搬入，設置，調整，搬
出を含む）」レンタル一式

1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年11月28日 埼玉県さいたま市西区佐知川１１７９－２ 株式会社パワーりめいく 4 随意契約 － 8,316,000 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

「フェロシアン化鉄配合吸着凝集沈澱剤を使用した放射能汚染水浄化シ
ステムの研究」に伴う，「放射能汚染水浄化プラント運転」一式

1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年11月28日 埼玉県さいたま市南区白幡３-１０-１１ 特定非営利活動法人再生舎 4 随意契約 － 5,047,225 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

「フェロシアン化鉄配合吸着凝集沈澱剤を使用した放射能汚染水浄化シ
ステムの研究」に伴う，「福島県本宮市立和田小学校内プール高圧洗浄
作業（除染作業含む）」一式

1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年11月28日 埼玉県さいたま市南区白幡３－１０－１１ 株式会社バイオメルト 4 随意契約 － 3,229,149 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

denovoアセンブラのベンチマークテストとアルゴリズムの開発 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年11月30日 沖縄県那覇市西２－１６－３ アクシオヘリックス株式会社 3 一般競争 － 3,465,000 －

ガラス溶融飛翔粒子の動的/温度解析プログラムの開発　１式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成23年12月1日
東京都台東区上野３－３－２　アイオス秋葉原４０
５

株式会社ヴィスコア 3 一般競争 － 2,703,750 －

炉物理実験実習　一式 1式 原子炉工学研究所 1 大岡山 平成23年12月1日 東京都港区芝浦１－１－１ 株式会社　東芝 4 随意契約 － 5,040,000 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

職員等定期健康診断等の委託業務　一式 一式 総合安全管理センター 1 大岡山 平成23年12月1日 東京都品川区旗の台６－１６－１１ 財団法人　全日本労働福祉協会 3 一般競争 － 35,402,010 ** －

レーザー発振装置用レーザーチューブ交換作業 １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月12日 東京都江東区東陽７－２－１４ コヒレント・ジャパン株式会社 3 一般競争 － 5,231,887 －

FALCON-SEEDにおけるAADLマクロ対応機能のソフトウエア開発 １式 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月19日 神奈川県横浜市鶴見区小野町７５－１ 株式会社パイケーク 3 一般競争 － 3,150,000 －

微生物統合データベース基盤システム開発 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月19日 東京都港区浜松町２－４－１ 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 3 一般競争 － 3,150,000 －

池袋副都心地区スマートコミュニティ構想検討取りまとめ助勢業務 1式 ソリューション研究機構 1 大岡山 平成23年12月20日
東京都新宿区西早稲田２－２１－１６　高田馬場Ｅ
ＫＫビル

日本環境技研株式会社 3 一般競争 － 5,911,500 －

キャンパス共通認証・認可システム改修業務 一式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成23年12月26日 東京都新宿区西新宿３－１９－２ 東日本電信電話株式会社 3 一般競争 － 6,819,750 －

MiGAPのアノテーション精度の向上のための改良開発業務 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成23年12月27日 神奈川県横浜市中区山下町２４－８ インシリコバイオロジー株式会社 3 一般競争 － 3,675,000 －

Springer Ｌｉｎｋ電子ジャーナルの利用 1式 附属図書館 1 大岡山 平成23年12月28日 Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, Germany Springer Customer Service Center GmbH 4 随意契約 － 39,954,597 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

Springer eBooksの利用 1式 附属図書館 1 大岡山 平成23年12月28日 Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, Germany Springer Customer Service Center GmbH 4 随意契約 － 3,073,374 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

HPCI先端ソフトウェア運用基盤分散環境ホスティングサービス管理運用
業務

一式 学術国際情報センター 1 大岡山 平成24年1月13日 東京都港区芝5-7-1 日本電気株式会社 3 一般競争 － 3,630,900 －

東京工業大学（大岡山）総合研究棟改修（理工学系本館）設計業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成24年1月26日 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 株式会社　長大 5 企画競争・公募 － 29,925,000 －



*を付した契約金額は、単価契約のもので、金額は予定総額である。

(6)上記以外（役務契約等） **を付した契約金額は、単価契約かつ複数年契約のもので、金額は予定総額である。

契約件名 数量 部局名称 部局所在地名称 契約年月日 契約相手方の住所 契約相手方の氏名
一般競争・指名
競争・随意契約

の別
予定価格（円） 落札率 随意契約理由契約金額（円）

東京工業大学（大岡山）総合研究棟改修（理工学系本館）設備設計業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成24年1月26日 東京都江東区亀戸二丁目２６番１１号 株式会社　ピーエーシー 5 企画競争・公募 － 11,550,000 －

denovoアセンブラコードの並列高速化／高度化開発 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月6日 東京都千代田区外神田２－３－６ 株式会社ウェブブレイン 3 一般競争 － 3,150,000 －

分子イメージング画像解析演習教材ソフトウェア開発 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月8日 東京都文京区本郷２－１７－８ 日京テクノス株式会社 3 一般競争 － 3,111,885 －

denovoアセンブラコードの前処理プログラム開発 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月10日 東京都千代田区永田町２－１０－３ 株式会社三菱総合研究所 4 随意契約 － 2,924,250 － 3 落札者がなかったため

電子ビーム描画装置「JBX-6300SJ」整備調整及び交換作業　一式 1式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年2月16日 東京都立川市曙町２－８－３新鈴春ビル６階 日本電子株式会社　東京支店 3 一般競争 － 13,650,000 －

独国　attocube systems 社製　ＳＰＭコントローラ　ASC500 アップグレード
１式

１式
量子ナノエレクトロニク
ス研究センター

1 大岡山 平成24年2月17日 東京都文京区本郷１－１１－１２ ロックゲート株式会社 3 一般競争 － 2,940,000 －

MTS社製構造物動的破壊実験システムサーボバルブ修理及び作動油交
換　一式

１式 理工学研究科（工学系） 1 大岡山 平成24年2月24日
東京都墨田区錦糸１－２－１　アルカセントラル８
階

エムティエスジャパン株式会社 3 一般競争 － 4,036,032 －

東京工業大学大学院総合理工学研究科人材派遣業務 ２名 総合理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月27日 東京都千代田区大手町１－１－３ 株式会社スタッフサービス 3 一般競争 －
業務１　4,305/

時間
業務２ 2,730/

* －

東京工業大学すずかけ台キャンパス検収センター業務 １式 すずかけ台地区事務部 2 すずかけ台 平成24年2月28日 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ 財団法人横浜市シルバー人材センター 3 一般競争 －
１時間単価/人

1,150
* －

東京工業大学大学院生命理工学研究科一般廃棄物の収集・運搬及び処
分

１式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年2月28日 東京都渋谷区千駄ヶ谷３－２－８－５０３ エルエス工業株式会社 3 一般競争 － １ｋｇ当たり　420 * －

中央監視装置交換修理及びUPS交換業務 １式 放射線総合センター 2 すずかけ台 平成24年2月28日 東京都墨田区両国２－１０－１４ 日本電技株式会社 3 一般競争 － 3,990,000 －

国立大学法人東京工業大学大岡山団地施設等警備・防災業務 １式 全学 1 大岡山 平成24年2月28日 東京都新宿区5丁目17番17号 テイケイ株式会社 3 一般競争 － 85,251,600 －

東工大蔵前会館管理業務 １式 総務部 1 大岡山 平成24年3月2日 東京都多摩市桜ヶ丘3丁目9番地の22 サンシード株式会社 3 一般競争 － 2,346,750 －

東京工業大学学位記授与式及び
入学式会場設営・撤去作業

1式 総務部 1 大岡山 平成24年3月2日 東京都文京区後楽2-23-10 株式会社ムラヤマ 3 一般競争 － 5,407,500 －

東京工業大学（すずかけ台）総合理工学研究棟２号館耐震診断業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成24年3月5日 東京都品川区西五反田五丁目３２番１４号 株式会社　トキワアーキテクトオフィス 3 一般競争 － 1,890,000 －

財務会計システム　保守 一式 財務部 1 大岡山 平成24年3月5日 神奈川県川崎市中原区小田中４－１－１ 富士通株式会社 4 随意契約 － 7,443,072 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

財務会計システム　運用支援サービス 一式 財務部 1 大岡山 平成24年3月5日 神奈川県川崎市中原区小田中４－１－１ 富士通株式会社 4 随意契約 － 10,281,600 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター東京施設保全等業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成24年3月9日 東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号 東京ビジネスサービス株式会社 3 一般競争 － 42,525,000 －

東京工業大学大岡山地区建物共有面清掃等 １式 全学共通 1 大岡山 平成24年3月19日 東京都新宿区百人町1-22-26 不二興産株式会社 1 政府調達 － 414,498,000 －

東京工業大学すずかけ台団地廃水処理施設保守管理業務 一式 施設運営部 1 大岡山 平成24年3月23日 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 株式会社　クリタス 3 一般競争 － 3,937,500 －

東京工業大学すずかけ台地区B1・B2棟空調機保守業務 １式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年3月1日 東京都千代田区有楽町１－７－１ 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 3 一般競争 － 3,255,000 －

ナノインデンター　データ処理部更新業務 １式 応用セラミックス研究所 2 すずかけ台 平成24年3月1日 東京都渋谷区恵比寿西２－７－５ 竹田理化工業株式会社 3 一般競争 － 2,969,400 －

国立大学法人東京工業大学すずかけ台団地施設等警備・防災業務 １式 すずかけ台地区事務部 2 すずかけ台 平成24年3月1日 東京都渋谷区代々木２－１８－３ 株式会社オーチュー 3 一般競争 － 54,495,000 －

放射線総合管理システム保守業務 １式 放射線総合センター 2 すずかけ台 平成24年3月6日 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１ 富士電機株式会社 3 一般競争 － 3,108,000 －

東京工業大学すずかけ台地区等建物共有面清掃 １式 すずかけ台地区事務部 2 すずかけ台 平成24年3月15日 東京都新宿区市谷台町４－２ 株式会社和心 1 政府調達 － 37,800,000 －

東京工業大学大学院生命理工学研究科生体分子機能工学専攻人材派
遣業務

１式 生命理工学研究科 2 すずかけ台 平成24年3月28日 東京都渋谷区代々木２－１－１ テンプスタッフ株式会社 3 一般競争 －
１時間当たり

2,059
* －

SciVerse ScienceDirectの利用 １式 附属図書館 1 大岡山 平成24年3月30日 オランダ王国アムステルダム市ラーダーヴェヒ２９
エルゼビア・ビー・ブイ・サイエンス・アンド・テクノロ
ジー

4 随意契約 － 173,689,989 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

IEEEオンライン製品IELの利用 1式 附属図書館 1 大岡山 平成24年3月30日 東京都品川区東品川4-13-14 丸善株式会社 4 随意契約 － 9,363,184 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））

SPIE Digital Library  一式 1式 附属図書館 1 大岡山 平成24年3月30日 東京都目黒区下目黒3-7-10 株式会社紀伊國屋書店 　東京営業本部 3 一般競争 － 2,320,000 －

Springer Ｌｉｎｋ電子ジャーナルバックファイルの利用 1式 附属図書館 1 大岡山 平成24年2月22日 Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, Germany Springer Customer Service Center GmbH 4 随意契約 － 33,001,023 －
唯一の契約・販売店（契約の性質または、目的が競争を許さない為（会
計規程第33条第1項第1号））


